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Historique du service
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Historique
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Historique
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m Surface [m2] 267 80
B Nombre de Piéces 8 3

B Surface[m2] ™ Nombre de Piéces
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Historique

Autres

- ELECTRONIQUE - MECANIQUE - OPTIQUE * Logistique
« Atelier « Atelier » Salle optique «—Vortures
* Poste de soudure  Perceuse a colonne « Table «—Transpatette
» Graveuse de PCB s—four » Sources
* Oscilloscopes * Petit outillage » Capteurs
* (Générateurs signaux * etc..

Petit outillage
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Instrumentation

WHATITIS ?




Larousse INSTRUMENTATION

1. Affectation a tel ou tel instrument d'une musique ou d'une
partie de musique donnée.

2. Ensemble des instruments de mesure, d'analyse,

d'observation, etc. ; industrie qui les fabrique. WHAT IT IS ?
o
Wikipedia
En sciences, l'instrumentation est une technique de mise en ceuvre
d'instruments de mesure, d'actionneurs, de capteurs, de régulateurs,

en vue de créer un systeme d'acquisition de données ou de
commande.

Et I'instrumentation dans le cadre des grands télescopes?



Métiers au sein des colla
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Distribution d'énergié
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Experts
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Micro-
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Expert
traitement
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Gestion projet

systeme

Managers
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Métiers au sein des collab
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Five-mirror design

n

©

IS

The 39.3-metre primary mirror
collects light from the night sky
and reflects it to a smaller mir-
ror located above it

. The 4-metre secondary mirror

refiects light back down to a
smaller mirror nestled in the pri-
mary mirror.

The third mirror relays light to
an adaptive flat mirror directly
above.

The adaptive mirror adjusts its
shape a thousand times a sac-
ond to correct for distorsions
caused by atmospheric turbu-
lence.

Afifth mirror, mounted on a
fast-moving stage, stabilises
the image and sends the light to
cameras and other instruments
on the stationary platform.

orations

 Altitude cradles
rinclining the

{ Instrument platforms
{ it either side of the
: rotatable telescope

e 2800-tonne telescope i Seismic isolators

tem can tum through 360 degrees




Topologie et organisations

BAP, FP & ET

Laboratoires IN2P3 et ses unités

Collaborations Cas concrets (ANDES CU, CORO et CTAO LIDAR)
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Larousse

1. Affectation a tel ou tel instrument d'une musique ou d'une
partie de musique donnée.

2. Ensemble des instruments de mesure, d'analyse,
d'observation, etc. ; industrie qui les fabrique.

En sciences, l'instrumentation est une technique de mise en ceuvre
d'instruments de mesure, d'actionneurs, de capteurs, de régulateurs,

en vue de créer un systeme d'acquisition de données ou de
commande.

CNRS

Bep a Bac+8

Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique

Découvrez une liste non exhaustive des différents métiers d'ingénieur et de
technicien (H/F) qu'il est possible d'exercer dans le domaine des sciences de
I'ingénieur et instrumentation scientifique.

https://carrieres.cnrs.fr/metier/sciences-de-lingenieur-et-instrumentation-scientifique/

INSTRUMENTATION

WHATITIS ?

a.k.a. BAP C

13



Sciences de I'Ingénieur
et instrumentation
scientifique

BAP Branche d'Activité Professionnelle

4 Familles d'activités
37 Emplois-types
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Assurance qualité / Assurance produit
Instrumentation et expérimentation

Electronique, électrotechnique, contréle-commande

Etude etréalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie, Verrerie



https://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=C&codeFamille=A&idFamillePro=10

Sciences de I'Ingénieur
et instrumentation
scientifique

BAP Branche d'Activité Professionnelle

4 Familles d'activités
37 Emplois-types
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-

Assurance qualité / Assurance produit
Instrumentation et expérimentation
Fl ectronique, électrotechnique, contréle-commande

Etude etréalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie, Verrerie

Responsable
assurance gqualité |
produit
ClA41

Ingénieur-e assurance
qualité [ produit
C2A41

I de



https://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=C&codeFamille=A&idFamillePro=10

\ Le portail de

. Assurance qualité / Assurance produit

* Instrumentation et expérimentation

. . _— . Electronique, électrotechnique, controle-commande
Sciences de I'Ingénieur , o _ . _ _
: . . Etude etréalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie, Verrerie
et instrumentation
i 1fi Expert-e en développement d'expérimentation Expert-e en développement d'instrument
scientifique pemer lopper
Ingénieur-e en Ingénieur-e en conception instrumentale Ingénieur-e
technigues Cc2B43 d'exploitation
expérimentales d'instrument
c2B4z c2B44
Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques Assistant-e ingénieur-
expérimentales e d'exploitation
C3B41 d'instrument
C3B42
| . e .
BAP Branche d'Activité Professionnelle
Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure Technicien-ne
c4aB41 d'exploitation
. 1 . . Ve d'instrument
4 Familles d'activités canez
37 Emplois-types
Adjoint-e technique en instrumentation, expérimentation et mesure
C5B41
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Sciences de I'Ingénieur
et instrumentation
scientifique

BAP Branche d'Activité Professionnelle

4 Familles d'activités
37 Emplois-types
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Assurance qualité / Assurance produit

Instrumentation et expérimentation

Le porta

Electronique, électrotechnique, contréle-commande

Etude etréalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie, Verrerie

Expert-e électronicien-

Expert-e

Expert-e en contrdle-

ne électrotechnicien-ne commande
cilca4 C1C45 C1C46
Ingénieur-e Ingénieur-e Ingénieur-e en
électronicien-ne électrotechnicien-ne controle-commande
c2c4as C2Cc46

e 8

Assistant-e ingénieur-
e électronicien-ne
C3c43

Assistant-e ingénieur-
e électrotechnicien-ne
c3c44

Assistant-e ingénieur-
e en contrdle-
commande
C3C45

Technicien-ne
électronicien-ne
c4c43

Technicien-ne
électrotechnicien-ne
c4acaq

Préparateur-trice en électronique,
électrotechnique
C5C42

I de
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Sciences de I'Ingénieur
et instrumentation
scientifique

BAP Branche d'Activité Professionnelle

4 Familles d'activités
37 Emplois-types

Journées prospectives instrumentales du LUPM - 12 janvier 2025

Assurance qualité / Assurance produit

Instrumentation et expérimentation

Le porta

Electronique, électrotechnique, contréle-commande

Etude et réalisation Domaines : Mécanique, Chaudronnerie, Verrerie

Expert-e en
conception mécanigue|
c1D47

Expert-e en réalisation Domaines : mécanique, chaudronnerie, verrerie

CilD4s

Ingénieur-e en études
mécanigques
CczD48

Ingénieur-e en réalisation Domaines : mécanique, chaudronnerie,

verrerie
Cc2D49

Assistant-e ingénieur-
e en études
mécanigques

C3D46

Assistant-e ingénieur-
e en réalisation
mécanique
c3Dpa7

Assistant-e ingénieur-
e en chaudronnerie et
soudage
Cc3Da8

Assistant-e ingénieur-
e en travail du verre
C3D49

Technicien-ne en
études mécaniques
C4D45

Technicien-ne en
réalisation mécanique
c4aD4a6

Technicien-ne en
chaudronnerie et
soudage
c4apar

Technicien-ne
souffleur de verre
c4aD4s

Adjoint-e en fabrication mécanique
C5DP2

I de



https://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=C&codeFamille=A&idFamillePro=10
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https://www.flickr.com/photos/ctao-universe/
https://www.flickr.com/photos/ctao-universe/
https://www.flickr.com/photos/ctao-universe/

L'instrumentation dans les labos.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

lugéuieurs et Techniciens CNRS 1,3,4 PP ETP=** PP+ ETP** PPt ETP** FP* ETP** PP* ETP=* PE* ETP** PPt ETP** Fp* ETp*= PP* ETP=* FP* ETF** PF* ETP**

IR - Ingénieurs de Recherche 481 4755 486 481,2 484 479,1 485 480,6 504 4990 508 502,6 523 5179 526/ 5208 520 5135 535 5279 5500 541.,5

IE - Ingénieurs d'Etudes 263 2579 261 2558 2501 2545 254 2498 256 2512 269 2634 2690 2640 2800 275,1 286 2808 288 2831 2000 2941

| N 2 P3 Al - Assistants Ingénieur 285 2786 274 268,0 270/ 2635 278 2707 277 2693 2700 2623 264, 257,1 259) 2535 260 2537 256 2481 251 2450
T - Techniciens 275 2679 257 250,5 248 241,5 224 2175 201 194,1 188 180,7 174 167,6 151 1457 139 1339 114 1100 95 91,0

AJT - Adjoints Techniques 20 19,1 18 16,9 10 8.9 I 10,2 12 11,2 8 7.8 9 8,3 3 5,0 5 5,0 5 5.0 3 3,0
Total IT CNRS 1324 1299,0{ 1296 12724| 1271 1247,5] 1252 1228.8| 1250 12245 1243 12168 1239 12149 1221 1200,1] 1210 11869 1198 1174,1 1198 1174,7

*PP : Personnes physiques ': données issues de Labintel/Réséda *: dont TPN L ETP Projets = BAP A, B, C, D, E (BAP E sur projet dans NSIP)
**ETP : Equivalents temps plein Les données non CNRS sont saisies directerent dans Réséda par les unités . dont CDI ETP Supports = BAP F, G, J, E (BAP E sur support dans NSIP)
*: hors émérites
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ingénieurs et Techniciens CNRS L% 4 ppe ETpe* PP ETPs* ppe ETP* P ETP++ ppe ETP P ETPe+ P ETP ppe ETPe* e ETP* ppe BT e ETPs

LU P M IR = Ingénieurs de Recherche 4 38 3 2.8 4 38 3 2.8 i 2.2 3 2.8 i 1R 3 2.8 4 4.0 3 3,0 4 KR
IE - Ingénicurs d'Etudes 2 2,0 2 2.0 2 2,0 2 2.0 k) 3,0 3 3.0 3 3.0 3 3.0 3 30 3 3.0 3 3.0

Al - Assistants [ngénieur 5 4.8 5 4.9 [ 5.8 5 4.8 5 4.8 5 4.9 5 4.9 5 5.0 5 5,0 5 5,0 5 5.0

T - Techniciens 110 I 10 110 I Lo 0o 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

AIT - Adjoints Techniques 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0.0

Total IT CNRS 12 16 1o w7 13 126 wn owel 11 o1wel 11 17 11 ow3i 1 owesl 12 o120l 1 10l 12 118

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingénieurs et Techniciens CNRS |PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP| PP ETP

|ﬁq— Ingénieurs de Recherche 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0
| N STR U IE — Ingénieurs d'l’étljldes 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,6 2 1,6
Al — Assitants Ingénieur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T — Techniciens 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AJT — Adjoints Techniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total IT CNRS 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,6 3 2,6

Journées prospectives instrumentales du LUPM - 12 janvier 2025



https://fr.wikipedia.org/wiki/ATLAS_%28d%C3%A9tecteur%29

'instrumentation dans les labos

LABORATOIRES DE L'IN2P3

AICP APC CCINZP3 CFPB CPPM DMLab GANIL 1JCLab ILANCE IP2I Lyon IPHC L2l Toulouse|  LAPP LLR LNCA

PP*

ppe |ETP| PP+ |ETP| PP |ETP| PP [ETP| PP~ |ETP™| PP [ETP~| PP* | ETP | PP~ [ETP[ PP+ |ETP™| PP | ETP* | PP~ |ETP™| PP |ETP[ PP* |ETP™| PP |ETP™

BAP E 10 10,0] 55 538 16 159 9 90 45 44,0 13 129 19 18,6 6 6,0 16 155 7 70
BAPF 2 15 330 220 1 10| 9 8.6 2 1.8| I 1.0]
BAP G 6 40 2L 18 178 24 231 328 6 59 3028 ol LABORATOIRES DE L'IN2P3
BAP J 8 78 8 54 1110 I 110 33 3Le 6 6,0 I 1.0 2 19 & 78 4 38
' : ’ ’ ) LP2I- MUSEE TOTAL LABO.
Bordeaux LPC - Caen LPCA LPNHE LPSC CURIE NPA OMEGA PPC SUBATECH TYL SERV CX IN2P3
Total 0 00/ 52 508 72 662 0 00| 68 669 0 00| 102 101,1] 281 2750 0 00| 75 737 124 1221 9 84| 61 567 26 253 1ol
ppe [ETP| PPt |ETP| PP* |ETP™| PP" |ETP"| PP* |ETP™ pp+ |eTP| PP |ETP™| PP* |ETP™| PP |ETP™*| PP* |ETP™ TP | PPt | ETP™ ETP™
BAP A 1 1,0 11,5
BAP B 220 6 6 33,6

26 259 22 21.6

BAP D 110 1,0
BAPE 6 58 6 60| 12 11,6 10 98 11 : 6 6,0 10l 2486
BAP F 110 110 108 Lo 1 220 110 220 28,7
BAP G 110 110 43, 33,0 20020 69,1
BAP J 550 4 40 6 60 6 60| 10 110 9 9 14140 154,8

Total 41 40,7 33 328 40 387 40 394 81 330 0 00 11 11,0 1 1,0 50 49,5 0 00 28 223 1174,7
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L'instrumentation dans les labos.

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2020 2024
BAP A BAPB BAP A BAPB
BAP A 1| 11 ] 13 | 13 | 12 BAPJ 1% 3% AP ) 1% 39
BAP B 41 | 38 | 37 | 37 | 34
BAP G BAP G
6% 6%
BAP C 665 | 654 | 647 | 642 | 639
I BAP F
3% 3%
BAP D LA O T A T
BAP E 249 | 249 | 244 | 247 | 253
BAP C BAPC
BAPE o BAPE 53%
BAP F 31 | 29 | 29 [ 30 | 30 20% o 21%
BAP G 79 | 80 | 79 | 74 | 71
BAP J 162 | 159 | 160 | 154 | 158
Total 1239|1221 (1210 | 1198 | 1198
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CENTRE DE PHYSIQUE DES
PARTICULES DE MARSELLE

Sécurité Laser

Technologiques
P. Pangaud
S. Beurthey
Détecteurs et Données A. Secroun

Infrastructure et opérations
Patrimoine et logistique  J. Aubray
Infrastructure Informatique A. Riviére
Qualité L. Caillat

Laboratoire Sous-marin de
Provence Méditerranée
LSPM UAR 2032 Plateforme CNRS/AMU
P. Coyle / P. Keller, S. Théraube

Plateau technique infrarouge
PICA E. Kajfasz / A. Secroun

Plateau technique Radon-Xenon

Journées prospectives instrumentales du LUPM - 12 janvier 2025

Hygiéne et Sécurité
Prévention (AP) S.Théraube, M.A. Cordier

E. Gargon

+ Risque Chimique F. Gallo
« Sécurité S| A. Riviére
+ Gestion déchets J. Aubray

Radioprotection (CRP) P. Keller

Directeur C. Diaconu
Assistante de Direction : B. Fatela

Centre de Physique des Particules de Marseille

Ouverte et Communication

M. Damoiseaux

£ Conseil d'Unité
o Secrétaire : J. Cogan
2
25 Conseil Scientifique
g 'ﬁ [ Président : C. Vallée Secrétaire : E. Petit
S
] ’ e
5 Commission IT Direction g
technique
T. Mouthuy

Scientifiques

Formation continue |. Gonzalez

Générale

M.-T. Bechier-Donel

J. Bautista, V. Lisovskyi, F. Djama

NN

Université et ED352 J. Busto
Stages : T. Theveneaux-Pelzer, F. Hachon

Prospectives Scientifiques J

|

Physique Particules

Astroparticules

Services Administratifs

ATLAS A. Duperrin

*» Calo Upgrade
» Pixels Upgrade Méca.

G. Aad / D. Laugier

E. Petit/ E.Vigeolas

M. Barbero / M. Menouni
F. Djama / P. Pangaud

» Pixels Ugrade Elec.

* Future Colliders and R&D
LHCb O. Leroy

» LHCb/Belle Il DAQ R&T
*» ALPACA -ERC

Belle Il J. Serrano

R. Le Gac/J. Langouet
D. vom Bruch

Matiére Noire F. Hubaut

Financier et Comptable G. Ingarsia
Ressources Humaines A. Porta

Cosmologie

Renoir W. Gillard

» LSST/ZTF D. Fouchez, B. Racine, A. Marini

* Euclid / DESI S. Escoffier, S. Kermiche
*» DarkUni J. Bautista
» COSMOBEST-ERC A Pisani
* LISA E. Kajfasz

» MADMAX F. Hubaut / P. Karst
» DarkSide P. Pralavorio / P. Barrillon | |ASSistance aux projets A. Pépe
Neutrinos V. Bertin Appui administratif - Financements et
. accueil International P. Bertelli
» KM3NeT P. Coyle / N. Lumb
» SVOM D. Dornic/ T. Auphan
Photons H. Costantini
»CTA H. Costantini / D. Hoffmann
Equipes
{ Instances } [ scientifiques
Interdisciplinarité [ Services J [Admlmsua.uon)
imXgam C. Morel
» Imagerie gamma M. Dupont
» Imagerie X Y. Boursier

Missions a la Plateformes et
Direction Plateaux




'instrumentation dans les labos.

IRAP UMR 5277
Institut de Recherche Organigramme des Groupes Métiers
en Astrophysique et Planétologie CNRS / UPS — OMP / CNES
Equipe de Direction
Directrice technique : L. LAVERGNE

/ Administration/Gestion/ \

Logistique/Communication
Responsable : J. Garcia

Instrumentation

- Présidé par la Directrice technique Responsable : B.Mot
Resp. Adjoints : JF. Botte, J. Jammes _p 0 . . q . Resp. Adjoints : Y. Daydou, K. Lacombe|
et co-animé par la Directrice admin. .
Permanents - 14 membres - L. M. Larrieu
BAUDRIMONT Alexandre (IEHC) JAMIMES Joglle (TCE avec Resp. Groupes Métiers
BOTTE Jean-Frangois (IECN) JAMMES Joélle (TCE) -26 membres -

LEFORT Jean-Louis (TCE)

CLOUP Marjorie (CDI Al) o o CS)
DUPIN Emilie (IECN)

GAITI Carole (TCS) DD

FEUGEADE Christelle (IECN)

BENGUESMIA Sélim (CDD T,0MP)
GARCIA Josette (Al
GRANAT Dolores (Al)
Permanents NOGUES Loic* (IE)

R . e AMOROS Carine (IR1)  ROUDIL Gilles (IR2,
Gestion Projets et Assurance Qualité BAUTISTA Ludovik (A1) s (IR2)

BRIAT Nicole (TCN) Permanents

BENAHMED Sébastien (ASI)
BONNAMY Anthony (IR2)
BRAU-NOGUE Sylvie* (IRHC)
BOY Jérémie (ASI)

DAYDOU Yves (IR1)
DUPIEUX Michel*(IR1)
FEDOROV Andrei (IRHC)
GRIMAUD Franck (TCE)
JARNOT Christian* (IGE1)

Mécanique
Responsable : C. Amoros
Resp. Adjoint : G. Roudil
-6 membres -

Responsable : Q-M Lee CAMUS Thierry (Al) Collaborateurs OMP LACOMBE Karine (IR1)
permanents -5 membres- cop MATHON Romain (IR2)  Mécaniciens du GIS t:'ég';‘#”‘;."jﬂl')‘z’
LEE Qiu Mei (IECN) VOLTZ Maeva(CDD IE) MARTY Ch —ﬂtc he (IR1
RAMON Pascale (IGE1) MOT Baptist [:R: (R
FEUGEADE Christelle (IECN, projets Collaborateur OMP Informatique MUNSCH fascal (R1)
européens)* LACOMBE Marielle (IR2, OMP), NOGUES Loic (IECN)
- 24 membres - PAGg:Alain(\G(El,fo%l
. PARES Laurent (IR1]
Elect ronique Permanents D ROUDIL Gilles* (IR2)
Responsable : Y.Parot BABY Nathall ALEX ; PAUCHET Héléne (IR2 OMP)
esp BABY Nathalie (IR1)* ALEXANDRE Matthieu (CDD IE) clene
Resp. Adjoints : B.Bertrand, T.Ravel BOIZIOT Mickaél (IECN) AMATO Anais (CDD IE) VALENTIN Hervé (IEHC)
18 membres - BOUCHEMIT Myriam (IEHC) * BERNARD Adam (CDD IE) VERDEIL Christophe (IR2)
permanents BOUCHET Laurent (IGRHC) BRZUSTOWSKI Quentin (CDD IR)
BARUAH Ritu RAMBAUD Damien (IR1) BOURREC Elodie (IGE1)? FOLEY Nathalie (CDD T, 50%) €ob
parna (CD! IGR) . : ; BELKACEM Idriss (CDD 1Al
BERTRAND Bernard (IEHC) RAVEL Thierry (TCE) BRAU-NOGUE Sylvie (IRHC) GREGOIRE Tristan (CDD IR) riss )
S - il i DELAIGUE Simen (CDD IE)
BOY Jérémie (Al)* RAVERA Laurent (IRHC) CCEUR-JOLY Odile (IR1)* VILCHEZ Nicolas (CDD IR) i
CHASSELA Olivier (IEHC) SERAN Henri-Claude (IR1) DAYDOU Yves*(IR1) GRIGORIEV Alexander (CDD IR)
DEVOTO Pierre (IR1) WAEGEBAERT Vincent (IR2) FAURY Guillaume ( CDI IE) Collaborateurs OMP
i ili Collaborateurs OMP
DUPIEUX Michel (IR2) WONG King Wah (IR2) GANGLOFF Michel (IRHC) , AMBERT Philippe (IE, OMP) T CEA Yoas IR2, OMP]
JARNOT Christian (IGE1) GLORIAN Jean-Michel (IR2) HILLEMBRAND Cédric (IR1, OMP) ,
MURAT David (IECN) JAHAN Loie (IEHC)
ORTTNER Guillaume (IR2) MONTIER Ludovic (IR1) .
0ZIOL Christophe (IR2) PALLER Etienne (I6E1)
PAROT Yann (IR2) mmanuel (IR1) * membres du bureau de coordination
PONS Roger (IRHC) du groupe Mise a it
2 anir N ise a jour
animateur du groupe * Appartenance secondaire g

Janvier 2020
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L'instrumentation dans les projets

Organigramme de |'unité de calibration de l'instrument ANDES-ELT.

Management
Jennifer Zimara, Philipp Huke, Michael Debus
PA/QA Systems Engineer Scientist Interface Manager
Enrico Giro Philipp Huke Philipp Huke Michael Debus
4 ™ Y
Electronics S oftware Main S tructure
Wolfgang Gaessler, Michael Lehmitz Jochen Liske, Joerg Knoche, Omar Gabella, Michael Debus
L Madhusudan Malve y )
/ Light Guiding \ ( Astrocomb \ / Fabry Perot \ / Internal \ / Flat-Field \
Omar Gabella Derryck Reid Sebastian Schafer Reference Sources
Christopher Broeg Khamalesh Dadi, Michael Debus Piotr Maslowski Léa Bonhomme
Mirsad Sarajlic Richard Philipp Huke
Léa Bonhomme McCracken,
Francois Cheng Yuk Shan,
Olchewski, Piotr Maslowski

\Isabelle Boisse/ \ / \ j \ / \ /
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Organigramme du module coronographe de I'instrument ANDES-ELT.

Management

Philippe Berio (LAG)

Science
Andrea Chiavassa (LAG)
Mamadou N’Diaye (LAG)

Gaél Chauvin (MPIE)
?

?

Systeme
Mamadou N'Diaye (LAG)
Alain Spang (LAG)
Patrice Martinez (LAG)

Optique
Frangois Olchewsky (IRAP)
Philippe Berio (LAG)
Salvador Cuevas (UNAM)
Hervé Valentin (IRAP)

Mécanique

Info/Elec

Christophe Bailet (LAG)
Sébastien Ottogalli (LAG)

Omar Gabella (LUPM)
Yan Caujolle (LAG)
Marie Larrieu (IRAP)
G

|
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AIT
Hervé Valentin (IRAP)
Alain Spang (LAG)
Frangois Olchewsky (IRAP)
Philippe Berio (LAG)
Christophe Bailet (LAG)
Omar Gabella (LUPM)
Yan Caujolle (LAG)
?(?)

Phase C Phase D
24 months 54 months
SubwPs 2026/12 | 2027/12 | 202812 | 2029/12 | 2030/12 | 203112 | 20326
Philippe Berio LAG. Man./Opt./AIT 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 2,6
Mamadou N'Diaye LAG. Syst. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,3
Alain Spang LAG. Syst./AIT 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 2,2
Patrice Martinez LAG. Syst. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,65
Frangois Olchewsky | IRAP Opt./AIT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,05 2,65
Salvador Cuevas UNAM Opt. 0,1 0,1 0,2
Valentin Hervé IRAP Opt. 0,25 0,25 0,5
Christophe Bailet LAG. Méca./AIT 0,3 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 1,05
Sébastien Ottogalli LAG. Méca. 0,2 0,2
Omar Gabella LUPM | Info./Elec/AIT 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1
Yan Caujolle LAG Info./Elec/AIT 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,15 1,95
Software Ing. ? Info./AIT 0,5 1 1 0,5 0,2 0,2 0,1 3,5
Marie Larrieu IRAP Info./Elec 0,05 0,05 0,1
Valentin Hervé IRAP AIT 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,65
39 4,2 4,1 3,05 2,75 2,35 1,3
Total FTE 21,65




L'instrumentation es projets

pl que LUPM

Organigramme du LIDAR Raman pour
I'observatoire CTAO-South.

Organigramme du module coronographe de
l'instrument ANDES-ELT.

Science
Andrea Chiavassa (LAG)
N'Diaye (LAG)
Gaél Chauvin (MPIE)

?

Philippe Berio (LAG)

Science
Georges Vasileiadis

Management

Omar Gabella

?

Christophe Bailet (LAG)

Patrick Brun

Patrick Brun

Omar Gabella

Patrick Brun

Systeme Optique Mécanique Info/Elec AIT
Mamadou N'Diaye (LAG) Francois Olchewsky (IRAP) Christophe Bailet (LAG) Omar Gabella (LUPM) Hervé Valentin (IRAP) A A A A v v v
Alain Spang (LAG) Philippe Berio (LAG) Sébastien Ottogalli (LAG) Yan Caujolle (LAG) Alain Spang (LAG) Systéme Optique Mécanique InfolElec AIT
Patrice Martinez (LAG) Salvador Cuevas (UNAM) Marie Larrieu (IRAP) Frangois Olchewsky (IRAP) PP
Horué Valentin (IRAP) it ohlinpe Berio (1AG) Georges Vasileiadis Omar Gabella Patrick Brun Omar Gabella Omar Gabella

Patrick Brun

l Omar Gabella (LUPM) Omar Gabella Stéphane Rivoire Stéphane Rivoire Stéphane Rivoire
v Yan Caujolle (LAG)
EFISOFT +— 20)
Phase C Phase D
24 months 54 months
SubWPs 2026/12 [ 2027/12 | 2028/12 | 2029/12 [ 2030712 | 2031/12 | 20326
Philippe Berio LAG. Man./Opt./AIT 04 04 04 0,4 0,4 0,4 0,2 2,6
dou N'Diaye | LAG. Syst. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,3 2021/12 | 2022712 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | 2027/12 | 2028/12
Alain Spang LAG. Syst./AIT 0,5 05 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 2,2 Phase n Phase n+2
Patrice Martinez | LAG. Syst. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 | 005 0,65
Frangois Olchewsky | IRAP Opt./AIT 0,5 05 0,5 05 0.5 01 0,05 2,65 BRUN Patrick LUPM Mec/Info/Elec/AIT 50 50 50 50 50 50 3
Cuevas | UNAM Opt. o1 | o1 0.2 GABELLA Omar LUPM  |Man/info/Elec/AIT 30 30 30 50 50 50 50 s0[ 34
Valentin Hervé IRAP Opt. 0,25 0,25 0,5 A
Christophe Bailet LAG. Méca /AT 0.3 0.3 03 005 005 0.05 105 RIVOIRE Stéphane |LUPM Info/Elec/AIT 10 10 0 10 10 10 10 10 0,7
Sébastien Ottogalli | LAG. Méca. 0,2 0,2 'VASILEIADIS Giorgos |LUPM Sys/Sci ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Omar Gabella LUPM | Info./Elec/AIT | 03 03 03 03 03 0,3 03 2,1 0.9 0.9 08 11 11 11 06 0.6
Yan Caujolle LAG. | Info./Elec/AIT | 0,3 03 0,3 0,3 0,3 03 | 0,15 1,95 - - . - . . - .
Software Ing. ? Info.JAIT 0,5 1 1 05 | 02 | 02 | o1 3,5 TOTAL FTE 7.1
Marie Larrieu IRAP Info./Elec 0,05 0,05 0,1
Valentin Hervé IRAP AIT 0,2 0,2 0,5 05 0,5 05 | 025 2,65
3,9 a2 41 [ 305 [ 275 | 235 13
Total FTE 21,65

Journées prospectives instrumentales du LUPM - 12 janvier 2025




'\
\

Le service actuellement
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Le service actuallement

phototeque LUPM

Ingénieur d'études classe normale avec double emploi-
type, ingénieur électronicien et contréle/commande.

al 7 EEEEEE

i ‘ Electronique analogique et numérique, liaisons série (RS,
.M ‘ \ ; TTL, LVDS..), Ethernet, Slow contrdle, Tournage, Fraisage,
,,,,,, CAQ PCB, Process de fabrication industriel, Intégration...
Programmation diversifiée:

« pCenAsmetC

« PCen LabVIEW® pour bancs de test

« APlenlangage contacts (Ladder Diagram, LD, IEC
61131-3).

Expérience de plus de 25 ans dans l'industrie dans le
développement et |a fabrication de produits
électroniques, électriques et mécaniques.

Ny CTAD

H.E.s.s\

’
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Front-End

Ingénieur d'études hors classe avec double emploi-
type BAP C contrdle/commande et BAP E ingénierie
logicielle.

Automaticien avec competences en programmation

diversifiées:

« pCenC

« PC OS Unix/Windows en Python et C++ pour des banc
de test, prototypage, IHM...

» APl en Ladder Diagram (LD) et Structured Text (ST) IEC
61131-3.

Gestion projet et coordination d'équipes.

”&- CTND Q KM3NeT g‘w
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Le service actuallement

phototeque LUPM

Assistant Ingénieur électronicien.

Expert en CAQO électronique CADENCE®.

Mise-en-place de banc de tests optiques
controlés avec LabVIEW®.

Expert intégration de systemes optiques pour
KM3NeT, contréle qualité et formation des
nouveaux sites d'intégration.

Q KM3NeT

74 ‘s cTrO
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Evolution 3-5 ans

RH service instrumentation

4.5 Le service
deviendra un
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